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Executive Council Meeting 127, Lapu-Lapu City, Cebu, the Philippines    
Christoph Eisenmenger‐Sittner, christoph.eisenmenger@ifp.tuwien.ac.at 

ECM 127 was held on Sunday, February 11th 2018 at the Jpark Island Resort, Lapu‐Lapu City, Cebu, the Philippines. The 
President of the Union, Lars Montelius addressed the progress made with the new website coming online imminently and 
highlighted its effect on modernising the IUVSTA image. He also stipulated that the planned 60 years of IUVSTA anniversary 
celebrations  would  improve  the  visibility  of  the  Union.  In  this  context,  also  the  IUVSTA  history  book,  which  will  be 
disseminated during the celebration years, will be a part of this public relation strategy. He thanked every one of their 
efforts with all these activities. 

Concerning the re‐launch of the Welch Award the President urged the ‘Welch’ committee to re‐think who would most 
benefit from this award, and how we could lower the barrier for applicants to apply. As an additional bonus there could 
for instance be possibilities for awardees to present their work in the IVC as invited speakers in a special session. He also 
stressed the  importance of thinking about candidates for the IUVSTA prize and strongly encouraged both the national 
societies and the STD divisions to take an active role in the nomination of very good candidates. Finally, the President 
remarked about the actual full costs for ECMs – and the environmental load such meetings actually mean and encouraged 
a discussion among us whether it still makes sense to have physical meetings two times per year. Maybe, one of these 
could be replaced by a digital meeting? Further, he encouraged the STD to think about the possibility of developing a 
scientific content to ECMs, and by that make the meetings to become even more interesting to attend. The President 
introduced the idea of developing an IUVSTA roadmap, to be used to steer the future of the society.  
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The Secretary General, Christoph Eisenmenger‐Sittner first expressed his thanks to the Union of Physicists in Bulgaria for 
organizing an excellent ECM 126 in the beautiful City of Sofia, Bulgaria. He also thanked the new member society, the 
Vacuum Society of the Philippines, for taking the effort to organize ECM 127 here in Cebu Island which proved to be an 
excellent choice as a meeting venue. Then, following the comments of the president he stressed that the new website is 
almost ready to go live and should be filled with content, especially by the scientific divisions, who constitute the core of 
the scientific life of the Union. Concerning the interaction of IUVSTA with other international bodies, he mentioned that 
ICSU will now merge with a second scientific organisation, the International Social Science Council (ISSC) in July 2018, to 
form a new entity called the International Science Council (ISC). For this merger, IUVSTA, as a member, has a vote. There 
should be no consequences for the Union, and the Secretary General recently was informed that membership fees to the 
new organization will not change for at least three years to come. Finally, concerning future ECMs, a bid for ECM 129, to 
be held in early 2019, had been received from Germany and was presented and decided later during this ECM. The next 
ECM 128 will be in Sydney, Australia in August 2018 and will be associated by the IUVSTA highlights seminar, which will 
be part of the VASSCAA 9 conference. There will be no call for bids for the first ECM of the new triennium, in 2020, as the 
incoming president invites the Union to a venue of their choice for this ECM.  
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Following  the  Secretary  General's  report  the  treasurer,  Francois  Reniers,  presented  the  finance  report  and  the  final 
accounts from last year. Expenses, income and the general fund were all validated by the accountant and well aligned 
with  the  voted  budget.  The  treasurer  also  reported  that  an  agreement  between  the  IUVSTA  Treasurer  and  the  AVS 
Treasurer has now been signed, to formalise the financial relationship between IUSTA and AVS. The process is now a lot 
clearer, including how AVS manages IUVSTA assets, including the new Welch Award. After the presentation of the financial 
accounts and of the proposed budget for 2018, ECM 127 was adjourned, and the 5th Annual General Meeting of the Union 
(AGM 05) was called into action. Both, the validated budget of 2017 and the proposed budget for 2018 were unanimously 
approved in AGM 05. After the Annual General Meeting, ECM 127 was resumed. 
 
ECM  127  continued  with  the  STD  report.  The  STD  had  considered  one  proposal  for  a  workshop  which  had  been 
recommended by the STD for submission to the ECM. The workshop proposal entitled "International Workshop on Surface 
Physics – Nanostructured surfaces (IWSP‐2019)", to be held in Trzebnica, Poland in June, or July 2019 was unanimously 
approved by ECM 127 and will be the 87th IUVSTA workshop, with financial support of 6000 EUR.  
 
After the vote on Schools and Workshops the Scientific Director, David Ruzic, reminded divisions to actively engage with 
the  Highlights  Seminar  at  the  next  ECM  128  in  Sydney,  Australia  and  strongly  encouraged  the  divisions  to  ensure  a 
representative attend and present the main scientific achievements of the respective division. Finally, he encouraged all 
to actively advertise to potential applicants the new Welch Award, for example through letting potential applicants know 
that there may be a possibility of an invited talk at an IVC. 
 
Following the STD report, the Secretary General announced the last voting item of this meeting, the decision on the venue 
of ECM 129. One bid from Germany was received and presented by the councillor of Germany, Ute Bergner. The proposed 
venue and date of ECM 129 were Regensburg, Germany, from 29th – 31st March, 2019, to be organised by the German 
Vacuum  Society  (DVG).  The  ECM would  tag  onto  the  German  DPG  (German  Physical  Society)  spring meeting  of  the 
Condensed Matter Section SKM from 31st March to the 5th April, in the same location. The bid was accepted by ECM 127 
unanimously by a show of hands. 
 

After the decision on the venue of ECM 129 the committees 
reported on  their work  done during  Friday  and  Saturday, 
and after these reports the President of the Vacuum Society 
of The Philippines, Magdaleno R. Vasquez Jr, made a brief 
presentation. He thanked the Union for holding the meeting 
in the Philippines. He emphasised the commitment of the 
Society  to  follow  up  and  engage  with  emerging 
international  collaborations  and  partnerships  within  the 
Union.  The  IUVSTA  President,  Lars  Montelius,  thanked 
Magdaleno R. Vasquez  Jr  for an extremely well organised 
and very good meeting. 
 
After  the  successful  completion  of  the  Sunday  morning 
meetings the participants were invited to have lunch and to 
continue  discussions  before  departing  to  their  respective 
destinations. 

The  hosts:  Dr.  Christian  Lorenz  S. Mahinay  (Vice‐President, 
VSP), Ms. Aubrey Faith M. Mella, Mr. Julius Andrew P. Nuñez 
(Treasurer,  VSP),   Dr.  Magdaleno  R.  Vasquez  Jr.(President, 
VSP), Ms. Jenica Rozette Y. Uy (Secretary, VSP) 



IUVSTA NEWS BULLETIN                             
Number: 178                                                                                                                                                                              May 2018    
Union Internationale Pour La Science, La Technique et Les Applications du Vide  
International Union for Vacuum Science, Technique and Applications 
Internationale Union für Vakuum Forschung, Technik und Anwendung   
 

5 | P a g e  
 

International Union for Vacuum Science, Technique and Applications: 1958/1959-2018/2019 
IUVSTA is 60! 

Anouk Galtayries, anouk.galtayries@chimie‐paristech.fr                                      

Although  the most  spectacular  applications  of  vacuum are  related  to  high  technology  (coated 
lenses  and  plastics,  high‐power  vacuum  circuit  interrupters,  gas  discharge  light  sources,  semi‐
conductors, aerospace …), almost all branches of industry are now using vacuum technology on a 
daily basis:  food  industry,  glass  industry, building  industry,  cosmetics, battery, health  industry, 
etc.… The economy of these developments created an unprecedented need for the production of 
vacuum on an industrial scale. 

Vacuum technology advanced at an explosive rate by the turn of the 20th century (light bulbs and vacuum tubes for X‐
rays, radio, television and radar…) and was followed by a lot of innovations in the production and measurement of vacuum 
for research and industrial purposes. The First International Congress on Vacuum Technology held in Namur in June 1958 
lead to the decision of creating a permanent international organization for vacuum science and technology (a) to organize 
once every three years an international congress on vacuum science and technology; (b) to promote the dissemination of 
information and the advancement of education in vacuum science and technology; (c) to affiliate with other national and 
international bodies  to achieve  these objectives. An  international organisation was officially  registered  in Belgium on 
August 1959, it was the beginning of the International Union for Vacuum Science, Technique and Applications. 

In 60 years, IUVSTA created 9 scientific divisions, had 19 presidents, 35 member societies, 30,000 individual and corporate 
members affiliated through their national societies and 100,000 participants to our scientific and technical events per 
year. 15 IUVSTA Schools, 19 IUVSTA Technical Short Courses, 45 Welch scholars, and 80 IUVSTA workshops were organized 
as well as 91 scientific  conferences  including 32 ECOSS congresses, 20  IVC, 17  ICTF, 14 EVC, and 8 VASSCAA.  IUVSTA‐
Elsevier  Student  Travel  Awards  were  created  to  help  students  from  less  developed  countries  to  attend  IUVSTA 
conferences. 7  IUVSTA Prize  for Science and 6  IUVSTA Prize  for Technology have been awarded since 1998, and 2001 
respectively. One of them got the Nobel Prize afterwards (A. Fert, F). 

In the 21st century, young generations and decision‐makers are also interested in social innovation and societal needs. 
Therefore it is the future challenge for the IUVSTA to demonstrate how vacuum‐related sciences can foster sustainable 
societal developments.  

Follow  IUVSTA  anniversary  programs  at  its  conferences:  EVC‐15,  VASSCAA‐9,  IVC21  and  others  events  of  national 
vacuum societies! 

We thank our sponsors to support various actions taken in the frame of the IUVSTA 60th anniversary: 
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Opportunity for Outstanding Young Scientists  
to Travel and Work at a Foreign Laboratory 

 
               

The International M. W. Welch Scholarship Award 
 

             This award will provide $15,000 for a young researcher to travel to and work at a 
laboratory in another country.  “Young” is defined as within one year of a PhD, or up to 
two years after obtaining a PhD.  The duration of the stay will depend upon the cost of 
living of the location chosen and level of the applicant. 

 Further details about the award and the application can be found here:  

http://iuvsta.org/welch-scholarship/ 

It will require uploading a CV, a plan of the research to be done, a letter from the 
hosting institution, and three reference letters.  The successful candidate will be of 
outstanding merit and have a research plan which will has significant impact on the 
candidate’s career. 

The application form also provides a list of laboratories willing to host the awardee.  
Note that this list is not exhaustive, and the candidate is welcome to propose any 
laboratory which is willing to host the stay. 

The application deadline is:  June 15, 2018    
 

Anton Stampfl, welchaward@iuvsta.org       Martin Wuest, Martin.Wuest@inficon.com  
Welch Award Committee Chair                IUVSTA Awards Committee Chair 
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The 15th European Vacuum Conference (EVC-15)  
Martin Wuest, Martin.Wuest@inficon.com 

 
EVC‐15  will  take  place  from  17‐22  June  2018  in  Geneva  (CH)  at  the  International 
Conference  Center  (CICG).  It  will  be  a  special  conference:  it marks  30  years  since 
founding of the European Vacuum conference series and it will also celebrate the 60th 
anniversary of IUVSTA with a dedicated session on Monday 18th afternoon. Plenary 
lectures will be given by Joe Greene (US) on the History of Materials Science since the 
Big Bang, Anne L’Huillier (SE) on Exploring Matter at Ultrashort Time Scales, Cristoforo 

Benvenuti  (IT)  on  Getter  Pumping  for  Accelerators  and  astronaut  Claude Nicollier  (CH) will  talk  about  Extravehicular 
activities around the Space Shuttle.  

Current and former IUVSTA Officers, Councillors and committees Chairs are invited to a special 
evening  reception  at  the  Globe  near  CERN.  Two  additional  talks  are  scheduled  with  Guido 
Saracco (IT) on energy and Cedric Egger (CH) on water resources on Earth. 

During EVC‐15 we will enjoy plenary talks by Philippe Walter (FR), Maria Asensio (FR), Christian 
Teichert (AT), Kai Nordlund (FI) and Ludvik Martinu (CA). In addition, invited speakers will be 
Maya  Kiskinova  (IT),  Pascal  Ruffieux  (CH),  Uros  Cvelbar  (SI),  Oliver  Ambacher  (DE),  Lars 
Montelius (PT), Daniel Lundin (FR), Asim Aijaz (SE), Philippe Djemia (FR), Irina Graur Martin (FR) 
and Carmine Maletta (IT). There will be a nice trade exhibition in the foyer of the conference center. 

On Thursday afternoon a tour through the CERN facilities is planned as well as the conference banquet at the beautifully 
located Chateau de Penthes.  

Topics 

 Applied Surface Science 

 Biointerfaces 

 Electronic Materials and Processing 

 Nanotechnology 

 Plasma Science and Technique 

 Surface Science and Engineering 

 Thin Films and Coatings 

 Vacuum Science and Technology 

 Vacuum in Accelerators 

Technical Sessions 

 Keynote  contributions,  shorter  specific  lectures  and  poster 
sessions 

 An  industry  exhibition  on  the most  recent  instrumentation 
and equipment on the market 

 A dedicated excursion to CERN 

https://www.evc15.org/ 

 
 

 

 



IUVSTA NEWS BULLETIN                             
Number: 178                                                                                                                                                                              May 2018    
Union Internationale Pour La Science, La Technique et Les Applications du Vide  
International Union for Vacuum Science, Technique and Applications 
Internationale Union für Vakuum Forschung, Technik und Anwendung   
 

8 | P a g e  
 

 

 
Anton Stampfl, aps@ansto.gov.au 

The Vacuum and Surface Science Conference of Asia and Australia is a biennial conference that aims to bring together 
industry, education, development and research in vacuum science and technology within the Asian, Pacific and Indian 
Ocean regions. It is a conference of the vacuum societies of Australia, China, India, Iran, Japan, Korea, Pakistan, Philippines, 
and Taiwan. VASSCAA‐9 is one of the main conferences supported by IUVSTA. 

VASSCAA‐9 will be held for the first time in Australia between 13‐16 August, 2018. The conference is hosted by Vacuum 
Society of Australia (VSA) and will be held at the SMC Conference and Function Centre, a modern conference facility, 
located in the central business district of Sydney.  

The IUVSTA Highlight seminar will be held on the afternoon of Monday 13 August, where Keynote talks will be given from 
representatives of the nine IUVSTA scientific divisions detailing scientific research highlights of the last three years.  

Areas covered by VASSCAA‐9 are: 

 Accelerator and Radiation Sciences and Technology 

 Applied Surface Science 

 Biosurfaces, interfaces, nanostructures 

 Electronic Materials/Processing 

 Magnetic surfaces, interfaces and nanostructures 

 Nanometer¬ Scale Science & Technology 

 Catalytic materials and processes 

 Plasma Science & Techniques 

 Surface Engineering 

 Surface Science 

 Thin Film 

 Vacuum Science and Technology 

 Renewable Energy Technologies 

 
Topics will be highlighted that have major impact on the 
following sectors that the Australian Government has 
placed priority on: 
 

 Environment  

 Health and wellbeing  

 Food and water resources 

 Security  

 Productivity and growth  
 
 

Url: vasscaa9.sydney 

 

VASSCAA‐9 will  run  at  the  same  time  as  the Sydney  Science  Festival  and 
National Science Week. To celebrate the 60th Anniversary of IUVSTA and 
introduce  to  the  general  public  the  science  and  technology  of  vacuum, 
VASSCAA‐9, the VSA and the Museum for Applied Arts and Sciences in Sydney 
will host a number of high‐profile public events highlighting the importance 
of vacuum science and technology to everyday life and future technologies 
and to the exciting science that drives its development. 
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83th IUVSTA Workshop 
New Horizons in Boron-Containing Coatings: Modeling, Synthesis, and Characterization 

Vadstena, Sweden, September 2‐6, 2018 
http://boronliu.com/ 

   

This workshop is intended to initiate an in‐depth discussion covering a broad range of boron‐containing materials and 
synthesis technologies including approaches such as PVD and CVD to more complex methodologies incorporating gas‐ 
and/or power‐pulsing techniques, presented in a systematic fashion, by key scientific groups worldwide. The topics 
include:  

 modeling and simulation of structure/property relationships for novel B‐containing materials 

 Control of nanostructure/composition during PVD and CVD synthesis 

 Synthesis of targets for arc and magnetron sputtering; new precursors for CVD 

 Protective coatings: hard, wear‐, corrosion‐, low‐friction, high‐temperature application 

 Coatings for x‐ray and neutron detectors and optics 

Plenary Speaker ‐ Jan‐Eric Sundgren, Swedish Association for Engineering Industries, “The importance of research and 
innovation in securing sustainable growth in high wage economies” 

Confirmed invited speakers   

Paul Mayrhofer, Technical University Vienna, Austria   
John Abelson, University of Illinois, USA 
Weitao Zheng, Jilin University, China  
Jochen M. Schneider, RWTH Aachen University, Germany 
Andreas Luemkemann, PLATIT AG, Switzerland 
Jinn Chu, National Taiwan University of Science and 
Technology, Taiwan  
 Jiri Houska, University of West Bohemia, Czech Republic  
Ulf Jansson, Uppsala University, Sweden 
Marián Mikula, Comenius University, Slovakia 
Harald Hillebrecht, Freiburg, Germany 
Peter Polcik, Plansee, Austria 
Carina Höglund, ESS, Sweden 
Alexander Grishin, KTH, Sweden 
Michael Widom, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, USA 
Helmut Riedl, Technical University Vienna, Austria   

Important dates: 

 May 31, 2018 – Registration of all participants 
 September 2‐6, 2018 – Workshop 

Workshop Chairs: 
Johanna Rosen, Jens Birch ‐ Linköping University 
Ivan Petrov, Joe Greene ‐ University of Illinois 
 
Sponsors: 
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Call for Abstracts to the 84th IUVSTA Workshop: 
(deadline 30 May 2018) 

Surface Micro-Spectroscopy and Spectro-Microscopy: 
Nano-Characterization of Electronic Interfaces and Related Transport Phenomena 

The Weizmann Institute of Science, Rehovot, Israel 
September 2- 5, 2018 

The workshop will address ground state and dynamic aspects of interface‐related electronic properties, with an emphasis 
on methodologies combining spatial and spectroscopic data at the nanoscale. 

Ample time for interaction both in the conference hall and informally during excursions and social activities (poster session 
with cocktail buffet, tour and dinner in old Jaffa, ½ day tour to Jerusalem) will encourage good scientific interchange. 

The workshop site, at the beautiful campus of the Weizmann Institute in Rehovot, Israel provides a secluded venue, yet 
central  to  Israel’s  numerous  attractions.  Program will  include  invited  speakers,  contributed  talks,  and  posters  +  flash 
presentations. 

Topics:                                                                                     
* High spatially resolved spectral mapping 
* Novel electron spectroscopy of interfaces 
* Electronic states and charge dynamics  
* Fields and band‐alignment at interfaces 
* Optoelectronic phenomena at surfaces 
* Interfacial electrical and spin‐selective transport  

 
Confirmed Invited Speakers: 

Bakkers, Erik, TU Eindhoven, The Netherlands  Koppens Frank, Institute of Photonic Sciences, Barcelona, 
Spain 

Cervenka Jiri, Institute of Physics, Prague, Czech 
Republic 

Lienau Christoph, Oldenburg University, Germany

Cuevas (Juan) Carlos, Autonomous University of 
Madrid, Spain 

Nowack  Katja, Cornell University, Ithaca, U.S.A.

Fadley Charles, University of California at Davis, U.S.A. Rose Volker, Argonne Laboratory, U.S.A. 
Franke Katharina, Free University, Berlin, Germany Skourtis Spiros, University of Cyprus, Nicosia, Cyprus
Kawai Maki, Institute for Molecular Science, Okazaki, 
Japan 

Yanguas‐Gil Angel, Argonne Laboratory, U.S.A.

Kiskinova Maya, Elettra Synchrotron, Trieste, Italy Zeldov Eli, Weizmann Institute of Science, Rehovot, Israel
Kohn Amit, Tel Aviv University, Israel  Zhu Jun,  Penn State, U.S.A  
Mathieu Kociak, University of Paris‐Sud,  Orsay France

 
http://www.weizmann.ac.il/conferences/SMSEP2018/ 

Committees:   
Organizing: Sidney Cohen* and Hagai Cohen,(Weizmann) Christian Teichert* (Montan, Leoben) 
Scientific: Shahal Ilani and Ernesto Joselevich (Weizmann), Ana Gomes Silva* (NOVA Lisbon) 
* NSD executive committee members   



IUVSTA NEWS BULLETIN                             
Number: 178                                                                                                                                                                              May 2018    
Union Internationale Pour La Science, La Technique et Les Applications du Vide  
International Union for Vacuum Science, Technique and Applications 
Internationale Union für Vakuum Forschung, Technik und Anwendung   
 

11 | P a g e  
 

85th IUVSTA Workshop 
Nanoporous Materials for Green Energy Conversion and Storage 

 

October 14 ‐ 19, 2018, Seggau Castle, Austria 

http://iuvsta85.unileoben.ac.at 
Scope 
The aim of the workshop is to address issues and challenges regarding the implementation of nanoporous materials for 
energy conversion and storage purposes combined with a minimal carbon footprint for the environment. The workshop 
will focus mainly on the emerging role of such materials towards: 
 conversion of energy into d 
 ifferent forms using available green technologies, including solar cells and fuel cells, 
 storage of highly energy‐dense and environmental friendly gases, such as hydrogen and methane, and 
 electrochemical energy storage using batteries, supercapacitors and hybrid technologies. 
Attention will be given to the influence of the porosity and surface chemistry of commercially available and lab‐synthesized 
porous materials produced in various forms (powders, granules, pellets, cloths, thin films, membranes, etc.) on the overall 
performance towards such energy‐related applications.  
The workshop  is  intended  to provide a  forum and networking venue  for  scientists, engineers, and  technologists  from 
academia,  government  laboratories,  and  industry.  Attendees  interested  in  synthesis  and  functionalization, 
characterization, performance evaluation, and application of nanoporous materials are welcome. 

Invited speakers   
Heinz Amenitsch, Graz University of Technology, Austria,  
Austrian SAXS Beamline, Elettra  Trieste, Italy  
Samuel  Bernard, Research  Institute  on  Ceramics,  CNRS, 
Limoges, France 
José Luís Figueiredo, Universidade do Porto, Portugal 
Michael  Hirscher,  Max  Planck  Institute  for  Intelligent 
Systems, Stuttgart, Germany 
Ana Kalijadis, University of Belgrade, Serbia 
Guillaume Maurin, Université Montpellier, France 
Oskar Paris, Montanuniversität Leoben, Austria 
 

Kyriaki  Polychronopoulou,  Khalifa  University  of  Science  & 
Technology, Abu Dhabi, UAE 
Volker Schmidt, University of Ulm, Germany 

Werner Sitte, Montanuniversität Leoben, Austria  
Theodore  Steriotis,  National  Center  for  Scientific  Research 
Demoktritos, Athens, Greece 
Valeska Ting, University of Bristol, U.K. 
Matthias  Thommes,  Quantachrome  Instruments,  Boynton 
Beach, Fl, U.S.A. and University of Edinburgh, U.K. 
Cheng‐Yu Wang, National Chiao Tung Univ., Hsinchu, Taiwan 

Organizers 

Biljana Babic 
University of Belgrade, Serbia 
babicb@vin.bg.ac.sr 

Nikolaos Kostoglou 
Montanuniversität Leoben, Austria 
nikolaos.kostoglou@stud.unileoben.ac.at 

Christian Mitterer 
Montanuniversität Leoben, Austria 
christian.mitterer@unileoben.ac.at 

Claus Rebholz 
University of Cyprus, Nicosia 
claus@ucy.ac.cy 

 

Important dates: 

Extended Deadline: May 25, 2018 
Full registration of participants: August 31, 2018 

Workshop:  October 14 – 19, 2018 
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Pakistan Vacuum Society (PVS) celebrates IUVSTA 60 with a big event 
Dr. Javaid Ahsan Bhatti, President PVS 

Pakistan Vacuum Society  (PVS),  in compliance to Prof. Dr. Anouk Galtayries,  IUVSTA President‐Elect announcement to 
national vacuum societies to celebrate 2018 as the 60th year of IUVSTA with national events to promote the IUVSTA cause 
to their respective countries, PVS decided to start the celebrations with a national course on the topic: “Innovations in 
Industrial Vacuum Systems  (IIVS)”  from April 17‐19, 2018, at  Islamabad Hotel,  Islamabad. This event was designed  to 
provide young entrepreneurs, engineers, technicians and students an opportunity to interact with eminent experts and 
specialists working in the field of vacuum science and technology to explore the latest trends of vacuum technology and 
its modern applications. It also helped the participants to develop expertise in the applied areas of vacuum technology. 
Experts delivered lectures on fundamentals of vacuum science and technology, vacuum generation techniques, vacuum 
measurements, gauge calibrations, vacuum system design and fabrication,  leak detection and rectification techniques, 
vacuum  sputtering  systems,  vacuum  furnaces,  electron  microscopy,  semi‐conductor  industry,  Bio‐interfaces,  Nano‐
technology, lasers, thin films coatings, nano‐technology, vacuum insulation and renewable energy technologies. 
The main objective of the course was to provide knowledge about the vacuum science & technology and its applications 
in the modern and applied fields of research and industrial scale production: To cope with the latest trends and the future 
role of the vacuum technology in the research and industrial applications; To realize the barriers for the adaptation and 
promotion of vacuum science and technology; to resolve the practical problems related to this technology and to enhance 
collaborative research and development activities among the various industries, research organizations and  universities 
of the country. The course was inaugurated by the Vice Chancellor, Engineer Imran Rehman. He remarked that vacuum 
technology has played a dramatic role not only in the improvement of the quality of general consumer items but also has 
provided new dimensions to the industrial processes for innovative products. Dr. Javaid Ahsan Bhatti, President of Pakistan 
Vacuum Society, introduced the IUVSTA and its programs, highlighting the celebration of IUVSTA60, to the audience. Over 
sixty participants from various universities, research institutions and industries took part in the training program. Majority 
of  students and  industrial  technicians  joined  the  course  from cities,  like Karachi, Quetta,  Lahore,  Sialkot, Gujranwala, 
Peshawar  as  well  as  Islamabad,  etc.  PVS  provided  financial  support  in  registration  fee,  travel  and  stay  to  deserving 
participants from PVS own funds. Over 20 experts from industry and universities delivered lectures on various topics of 
vacuum science and technology. Practical demonstrations and hands on training was also a part of the training program. 
Participants of the course freely discussed their specific industrial problems with the experts to get their solutions. An 
exhibition of vacuum technology equipment by private firms was also organized in the hotel during the event. At the end 
course certificates and souvenirs were awarded to the course attendees. 

Dr. Bhatti, President PVS highlighting the role of IUVSTA Practical demonstrations and hands on training
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The AVS 18th International Conference on Atomic Layer Deposition (ALD 2018) featuring the 5th  International Atomic 
Layer Etching Workshop (ALE 2018) will be a three‐day meeting dedicated to the science and technology of atomic layer 
controlled deposition of thin films and now topics related to atomic layer etching. The conference will take place Sunday, 
July 29‐Wednesday, August 1, 2018, at the Songdo Convensia in Incheon, South Korea.  
As in past conferences, the meeting will be preceded (Sunday, July 29) by one day of tutorials and a welcome reception. 
Sessions will take place (Monday‐Wednesday, July 30‐August 1) along with an industry tradeshow. All presentations will 
be audio‐recorded and provided to attendees following the conference (posters will be  included as PDFs). Anticipated 
attendance is 600+. 

Key Deadlines: 
Early Registration Deadline: June 1, 2018 
Hotel Reservation Deadline: June 26, 2018 

JVST Special Issue Deadline: September 5, 2018 
 

ALD Program Chairs 

Chair: Jin‐Seong Park, Hanyang Univ., South Korea 
Co‐Chair: Hanjin Lim, Samsung Electronics, South Korea 
 Co‐Chair: HyunChul Choi, LG Display, South Korea 
 

ALE Program Chairs 

Chair: Geun Y. Yeom, Sungkyunkwan Univ., South Korea 
Co‐Chair: Ankur Agarwal, KLA‐Tencor, USA 

 

 

Website: www.ald-avs.org  
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 “Materials, Interfaces and Process Technologies for the IoT Era” 

Over the course of the next few years, it is predicted that there will be a significant increase in the number of devices 
connected to the internet, with as many as 50 billion devices by 2020. This explosion of Internet of Things (IoT) will lead 
to unprecedented growth  in data acquisition and collection, and will be harnessed by new cognitive data analytics  to 
provide unique insight and new business opportunities for numerous industries. To this end, one of the key ingredients 
which will lead to the advancement of IoT technology will be the novel ‘IoT device’ which provides sense and compute 
processing  at  the  edge, with  communication  to  a  central  cloud  infrastructure. However,  to  achieve  such  a  pervasive 
capability, a low cost IoT platform is required. This includes advanced sensor technology, energy harvesting, non‐volatile 
memory,  advanced  low  power  processor  technology  and wireless  communication  all  coupled with  new methods  for 
advanced packaging and assembly. Hence, advances in material science and synthesis, surface and interface engineering, 
manufacturing and process technologies for each aspect of the IoT platform will be highlighted as they will be essential to 
enable  the  scaling  of  IoT  devices  and  the  adoption  of  low  cost  future  IoT  technology.  Contributions  which  target 
applications and/or pertain to the fundamental study of Materials, Interfaces and Process Technologies for the IoT Era are 
highly encourage. 

Exciting Sessions are being planned in the following topical areas: 
 2D Materials 

 Actinides and Rare Earths 

 Advanced Ion Microscopy 

 Advanced Nanophotonics Metrology 

 Advanced Surface Engineering 

 Applied Surface Science 

 Biomaterial Interfaces and Plenary 

 Electronic Materials and Photonics 

 Extending Additive Manufacturing 

 Heterogeneous Catalysis 

 In‐situ Microscopy and Microfluidics 

 Industrial Physics Forum 

 Magnetic Interfaces and Nanostructures 

 Manufacturing Science and Technology 

 Materials/Devices for Neuromorphic Computing 

 Materials and Processes for Quantum Computing 

 MEMS and NEMS 

 Nanometer‐scale Science and Technology 

 Novel Trends in Synchrotron 

 Plasma Science and Technology 

 Plasmas for Biomedical, Agricultural and Environmental 
Applications 

 Processing and Characterization of Air‐Liquid Interfaces

 Spectroscopic Ellipsometry 

 Surface Science 

 Thin Film 

 Tribology 

 Vacuum Technology 

Website: www.avs.org/symposium 
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The AVS Pacific Rim Symposium on Surfaces, Coatings and Interfaces (PacSurf 2018) will be held on the Big Island of 
Hawaii from December 2 – 6, 2018. This conference is being organized by AVS (United States) with a Steering Committee 
composed of representatives from Australia, Canada, China, Japan, Korea, Mexico, New Zealand, Philippines, Singapore, 
Taiwan, and the United States. Symposium attendees will interact during morning and evening sessions that will include 
plenary, invited, and contributed presentations. The main topics for PacSurf 2018 will be focused on the latest advances 
in Biomaterial Surfaces & Interfaces, Energy Harvesting & Storage,  Nanomaterials, Plasma Processing, and Thin Films. 
We will have morning and evening technical sessions with the afternoons free for other activities and discussions. 
 
The conference will be held in the Waikoloa Beach Marriott Resort and Spa on the Big Island of Hawaii.  We are 
confident you will benefit by attending PacSurf 2018 and networking with the other attendees. 
 
Program Chair: 
Alberto Herrera‐Gomez,  
CINVESTAV, Mexico 
 
General Chair: 
Dave Castner, 
University of Washington, USA 
 
 

Abstract Deadline: August 3, 2018 
 

 

https://pacsurf2018.avs.org/  
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An IUVSTA endorsed conference:  
9th International Conference on Technological Advances of Thin Films & Surface 
Coatings (ThinFilms2018) 

http://www.thinfilms.sg/conferences/thinfilms2018 

 

ThinFilms2018 is a biennial event. Started in 2002, this conference series provides a platform for knowledge exchange and 
interaction  for  researchers  and  engineers  from  industry,  research  laboratories  and  academia.  Over  the  years,  the 
ThinFilms  conference  series  has  developed  a  strong  reputation  for  bringing  together  the  latest  thin  film  research. 
ThinFilms2018 is the 9th of this series and will be held in Shenzhen, China, 17 ‐ 20 July 2018. 
 
ThinFilms2018 is composed of the following Symposia: 
1. Biomedical & Healthcare Coatings;  
2. Coatings for Industrial Applications;  
3. Coatings for Surface Protection;  
4. Electrochemical Energy Conversion & Storage;  
5. Energy Conversion & Storage;  
6. Inorganic Films & Nanoparticles;  
7. Nanostructured and Nanocomposite Films and Coatings  
8. Optical Thin Films;  
9. Organic Electronics & Photonics;  
10. Smart Films & Coatings;  
11. Testing and Evaluation of Films and Coatings; 
12. Thin Film Electronic Devices; 
13. Two‐dimensional Nanomaterials for Environmental and Energy Applications 
 
The ThinFilms2018 Organization Committee looks forward to welcoming you to Shenzhen, China in July 2018. 
  

Important Deadlines: 
Early Bird Registration: 31 May 2018 
Full Paper Submission: 31 August 2018 
 
Selected papers will be published in special  issues of 
Surface  and  Coatings  Technology  and  Nanoscience 
and Nanotechnology Letters. 
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An IUVSTA endorsed conference:  

 

 
The 10th Jubilee Conference of the Balkan Physical Union (BPU10) is organized by BPU and hosted by the Union of Physicists 
in Bulgaria. Co‐Organizers of the BPU10 are: European Physical Society, University of Sofia “St. Kliment Ohridski”, Bulgarian 
Academy of Sciences, Ministry of Education and Science, Bulgarian Nuclear Regulatory Agency and Union of Scientists in 
Bulgaria. 

Members of BPU are the National Physical Societies of Albania, Bulgaria, Cyprus, FYR of Macedonia, Greece, Montenegro, 
Moldova, Romania, Serbia and Turkey. 

Traditionally, BPU Conference  is  an  International General Physics Conference, open  for participants  from all  over  the 
world. The official language of the conference is English. 

You are most welcome! 
The Conference will be held under the auspices of the 
President of the Republic of Bulgaria Mr. Rumen Radev 

and 
the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

 

 

1st June 2018 
Early registration fee deadline. 

15th August 2018 
Registration fee deadline. 

15th August 2018 
Manuscript submission deadline. 
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An IUVSTA endorsed conference:  

 

It is our pleasure to invite you to the ICN+T 2018 to be held in Brno, Czech Republic in 22 – 27 July 2018. The city of Brno 
is located just two hours both from Prague, Czech Republic and Vienna, Austria. 
 
The 2018 International Conference on Nanoscience + Technology (ICN+T) will provide an international forum for discussion 
of the latest developments in nanoscale science and technology and relevant instrumentation and methodologies. 
 
The  ICN+T  represents  the  convergence  of  the  former  International  Conference  on  Scanning  Tunneling 
Microscopy/Spectroscopy and Related Techniques (STM) and Nano, which were first combined in Basel, Switzerland in 
2006 (list of the former meeting sites). This conference will cover a range of topics in nanoscale science and technology, 
addressing the interdisciplinary nature of this strategic field. 
 
Approximately 50 plenary and invited presentations on the latest developments in nanoscale science and technology will 
be given by leading scientists. We expect up to 400 attendees from around the globe to present their latest research. 
 
In addition to a diverse technical program, vendors will exhibit the latest equipment available for nanoscale science and 
technology. The exhibit will surround the poster presentations, providing many opportunities for discussions between 
attendees and vendors. 
 
We look forward to seeing you at ICN+T 2018 and welcoming you to the city of Brno, a centre of South Moravian region. 
We encourage participants to stay for one or two days longer to enjoy the town and surrounding area offering many places 
of interest worth visiting. 
  
                                                      Prof. Tomáš Šikola  Dr. Antonín Fejfar 
                                 Brno University of Technology  Institute of Physics 
                                                                                                      of the Czech Academy of Science 

                                                There will be a call for late‐news poster contributions 
                                                    Online registration will be closed on 7 July 2018 

                                          http://icnt2018.org/  
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An IUVSTA endorsed conference:  
The 17th Joint Vacuum Conference (JVC-17) 
Karel Mašek, karel.masek@mff.cuni.cz 

JVC‐17 will be held in NH Collection Hotel – Olomouc Congress Center in Olomouc in the Czech 
Republic  between  September  10th  and  14th,  2018.  All  scientists  working  in  the  field  of  the 
conference topics are invited to attend this conference, present and discuss their latest results in 
a  stimulating  scientific  environment.  JVC‐17  is  the  meeting  of  the  established  series  of  Joint 
Vacuum Conferences, which are organized at two‐year intervals by the Austrian, Croatian, Czech, 
Hungarian, Slovak and Slovenian national vacuum societies. Olomouc has always been one of the 
most important royal cities in the Czech Republic. With its convenient location, ancient university 
and spiritual, cultural and craft traditions it was for centuries a natural center of Moravia, which 

attracted  artists,  intellectuals  and  businessmen.  The  conference  venue  is  at  a  convenient walking  distance  from  the 
historical city center of Olomouc. 

The  aim  of  the  Joint  Vacuum  Conference  is  to  bring  together  scientists  from  academia,  university  and  industry.  The 
organizers want  to  create a  stimulating atmosphere  for exchanging knowledge and experiences and  to establish new 
contacts and collaborations between the participants and research groups. 

During  JVC‐17 we will  enjoy  plenary  and  invited  talks,  oral  and  poster  contributions  of  participants.  Invited  speakers 
nominated by national organizing societies of organizing countries will be Katalin Balázsi (HU), Mária Čaplovičová (SK), 
Vladimír Čech (CZ), Rostislav Daniel  (AT), Aljaž Drnovšek (SL), Christoph Eisenmenger‐Sittner  (AT), Anna Macková (CZ), 
Jozef Novak (SK), László Óvári (HU), Davor Rostić (CR), Krešimir Salamon (CR), Barbara Šetina Batič (SL). The organizers 
believe that you will accept their invitation and come to Olomouc to attend 17th Joint Vacuum Conference. 

 
Conference topics 

 Applied Surface Science 
 Biointerfaces 
 Electronic Materials and Processing 
 Nanometer Structures 
 Plasma Science and Technique 
 Surface Engineering 
 Surface Science 
 Thin Films 
 Vacuum Science and Technology  

 
 
 
 
                                                                          Deadline for abstract submission is 1st June, 2018 
                                                                                            http://www.jvc2018.cz/    
 




